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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЛЕКТИВНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

К КОМПОНЕНТАМ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ CO–CH4
Одной из важнейших проблем в настоящее время, является контроль содержания компонентов в газовых смесях. Наиболее распространенной является газовые смеси природного газа (CH4) и угарного газа (CO), поскольку при сгорании СН4 всегда выделяется CO, каждый из указанных газов является опасным, так как при концентрации выше нормы СН4 взрывоопасен, а CO даже при сравнительно небольших концентрациях (ПДК составляет 30-40 ppm) чрезвычайно токсичен.
При этом способы борьбы с превышением их концентрации различны для каждого из этих газов.

В настоящей работе приведены результаты исследования чувствительности сенсоров серии СПГ к компонентам газовых смесей CH4-CO на основе наноразмерных стекловидных пленок диоксида олова [1,2].
Исследования проводились на сенсорах с различным содержанием каталитических элементов: 3 % Pd, 3 % Pd–2 % Pt, 3 % Pd–5 % Pt. Концентрация CO составляла 100 ppm, концентрация CH4 – 0,5 %. В газовую камеру с сенсорами попеременно подавался в течение 20 мин синтетический воздух и газовая смесь, содержащая CO или CH4. Результаты экспериментов представлены на рис. 1-3, из которых следует, что при использовании только палладиевого катализатора сенсор обнаруживает значительную чувствительность к CO при низкой чувствительности с CH4; при введении в структуру SnO2 дополнительно платины чувствительность сенсора к CH4 существенно возрастает, а к CO падает. Таким образом, варьируя процентное содержание платинового и палладиевого катализаторов, можно достичь приемлемой для практического использования селективности к газовым компонентам в смесях CO–CH4. Такая высокая селективность при использовании полупроводниковых газовых сенсоров получена впервые.
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Рис. 1. Изменение сопротивления газочувствительного элемента, содержащего 3 % Pd–5 % Pt,

при воздействии CO и CH4.


[image: image2.wmf]0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1

2

3

4

Rg, kom

CH4 0.5%

CO 100 ppm


Рис. 2. Изменение сопротивления газочувствительного элемента, содержащего 3 % Pd,

при воздействии CO и CH4
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Рис. 3. Изменение сопротивления газочувствительного элемента, содержащего 3 % Pd–2 % Pt,
 при воздействии CO и CH4
Таким образом, применение различных катализаторов в структуре полупроводниковых газовых сенсоров, позволяет с достаточной точность определять содержание СН4 и CO в смесях этих газов.
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